
Bild richtig?

Lasersystem  
für die Bearbeitung  
kristalliner Solarzellen

PHOTOVOLTAIK

LUMION



OptionenLeistungsvorteile
  Einfaches und wartungsfreundliches Design 
  Dedizierte Lösung für die Bearbeitung von cSi-Solarzellen
  Durchsatz: Bis zu 7.500 Wafer pro Stunde 
  Industrie 4.0-fähig
  Automatische Kamerakalibrierung
  Automatisiertes Vision-System für Präzisionsausrichtung und 
Skalierung, Offset-, Trapez- und Rotationskompensation

  InnoLas Postprocessor für CAD-Datenübertragung,  
-bearbeitung und Laserrezepterstellung
  Absaugsystem
  MES-Schnittstelle
  Automatische Fokuseinstellung
  Integrierte Prozessmesstechnik

Optik

Technische Daten Automatisierung

Genauigkeit
Wiederhol- 
genauigkeit
Substratgröße
Dicke / Material

Software

Bilderkennungs- 
system

High Speed Scanner   Vollständig automatisiertes Stand Alone System
  Vollständig integrierbares Verarbeitungsmodul in  
bestehende Linien< ± 25 μm

< ± 20 μm

M2 bis zu M12 (210 x 210 mm)

0.1 mm – 0.25 mm / kristalline Silizium Wafer

Windows 10; IoT

InnoLas μVision

Laserprozesse
 Zellschneiden (LDC)
 Laserablation (LCO)
 Lokale Dotierung (LDSE)

LUMION

InnoLas Solutions GmbH
Pionierstraße 7
82152 Krailling

T +49 (89) 8105 9168-1000
www.innolas-solutions.com
info@innolas-solutions.com
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